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Urzadzenie do utrzymywania statej odlegtosci przyrzadu pomiarowego
od warstwy materiatu sypkiego

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do utrzymywania statej odlegtosci przyrzqdu pomiarowego od
warstwy materiatu sypkiego transportowanego przenosnikiem.

Znane urzadzenie posiada ptoze, ktorej czesé stykajaca sie z warstwq materiatu tworzy powierzchnig
walcowgq. Ptoza zamocowana jest obrotowo do konstrukcji wsporczej, przy czym o$ obrotu nie pokrywa sig
Z 0sig powierzchni walcowej. Do ptozy w osi jej powierzchni walcowej przymocowana jest rama ustawiona
réwnolegle do powierzchni materiatu, ktorej przeciwlegty bok wsparty jest na obrotowym ramieniu. D+ugos¢
tegc ramienia jest réwna odiegtosci osi obrotu ptozy od osi jej powierzchni walcowej. Rama wraz

~ zprzymocowanym do niej przyrzadem pomiarowym moZe przemieszczaC si¢ wigc ruchem postgepowym
‘rownolegle i w statej odlegtosci od powierzchni warstwy materiatu.

Niedogodnoscig tego urzadzenia jest konieczno$é mocowania przyrzadu pomiarowego w pewnej odlegtosci
od ptozy, niezbednej do zapewnieriia jej swobodnego ruchu. Powoduje to wahania odlegtosci przyrzadu od
warstwy badanego materiatu, zwtaszcza przy szybkich zmianach grubosci warstwy co wptywa ujemnie na
doktadno$é pomiaru. Poza tym cylindryczny ksztatt ptozy nie zapewnia dobrego wygtadzenia powierzchni
materiatu, ’

W urzadzeniu wedtug wynalazku ptoza wyréwnujgca warstwe materiatu sypkiego i przyrzad pomiarowy
przyimocowane s do wspdlnej ramy wspartej lub zawieszonej na uchylnych ramionach w ten sposéb, ze moga sig
porusza¢ ruchem postgpowym, réwnolegle do powierzchni warstwy materiatu.

W czasie pracy ptoza slizga si¢ po powierzchni transportowanego materiatu wyréwnujac i wygtadzajac jego
powierzchnie. Zmiany grubosci warstwy powodujg przemieszczanie si¢ ptozy i potaczonego z nig przyrzadu
pomiarowego ruchem postgpowym. Dzigki temu przyrzad pomiarowy nie zmienia swego potozenia wzglgdem
powierzchni warstwy materiatu, co zapewnia prawidtowy przebieg pomiaru.

W urzadzeniu tym istnieje mozliwosé¢ zamocowania przyrzadu pomiarowego bezposrednio za ptozg co
zmniejsza do minimum wahania odlegtosci przyrzadu od powierzchni materiatu, przy zmianach grubosci
warstwy. Ponadto ksztatt ptozy moze byé dobrany w spos6b pozwalajagcy na doktadne wyréwnanie
i wygtadzenie warstwy materiatu.
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Przykted rozwiazania wedtug wynalazku uwidoczniono na zatgczenvm iysunI’m, ktéry przedistawia
urzadzenie w widoku z boku. Przyrzad pomiarowy 1 oraz ptoza wyrownuiass 2 przymucowang s3 do wspiine
ruchomej ramy 3. Rama 3 zawieszona jest obrotowo r:a rdwnych sobie uchyinych ramisnach 4, zamacowanych
obrotowo do nieruchomej ramy 5 potaczongj z konstrukcja wsporsza 6. Poniewa’ wszysilie osie obrotu sg do
siebie rownolegte, aodiegtos¢ miedzy nimi iworzg réwnoiegiobok, ploze wraz 2 vamg 3 1 jrzyrzadem
pomiarcwym foZe poruszaé sig ruchem postepowym. Do ramion uchyinyeh 4 przymocowane sg wysiggniki 7,
na ktorych zawieszone sg przeciwwagi 8. Dobor wielkosci przeciwwag pozwaia na ustaisnie najkorzystnieiszeuo
docisku ptozy do warsiwy materiatu. .

" W czasie pracy powierzchnia materiatu sypkiego transportowarnego przenos$nikiam £ zostaje wygladzona,
przy czym w zaleznosci od grubosci warstwy ptoza wraz z przyrzadem pomiarowym odchyla sie w ten sposdb, Ze
odlegtosé przyrzadu pomiarowego od wygtadzonej warstwy nie ulega zmianie,

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do utrzymywania staiej odiegtosci przyrzagdu pomisrowego od warstwy materiatu sypkiego
posiadajgce ruchomg ptoze wyréwnujaca powierzchnig materiatu sypkiego, znamienne tym, 2e przyrzad -
pomiarowy (1) iptoza wyréwnujgca (2) przymocowane s do wspoinei ramy (3) potaczonej uchy!nymi
ramionami (4) - z nieruchoma konstrukcja wsporczq (6) wten sposdb, Ze rama (3) wraz z przyrzadem
pomiarowym (1) i ptozg wyréwnujaca (2) porusza sie ruchem postepowym.
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